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摘要(译)

公开了一种OLED显示装置及其制造方法，显示装置和汽化掩模。显示装
置的像素单元（10）中的五个子像素（101）包括至少一个红色，至少一
个绿色和至少一个蓝色子像素。五个子像素（101）中的四个分布在四个
角并且具有相同的形状和大小，另一个由四个子像素（101）和四个子像
素（101）和一个子像素围绕子像素（101）具有不同的颜色。在像素单
元（10）的拐角处的任何一个子像素（101）形成规则图案，其中在其他
三个相邻像素单元（10）的每一个中的拐角处具有一个子像素，并且在
规则图案中，全部子像素具有相同的颜色，每个占据图案的1/4。该显示
装置可以降低制造掩模的汽化开口的难度并提高显示分辨率。
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